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摘要(译)

通过电容式超声换能器可以在高频域中获得高声压，该电容式超声换能器包括其上形成有一个电极的膜，在其背面构造的腔，以及
安装和支撑它们的基板，在其表面上在超声波发射和接收侧的表面上提供电极，其特征在于，所述膜包括两层或更多层，并且它们
中的至少一层包括高介电常数膜。
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